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一、參加會議經過

雷射精密加工國際會議(International Symposium on Laser Precision Microfabrication)，簡稱LPM，是雷射精密加工應用領域在全世界重要的國際研討會之一，近幾年中，每年都有許多學者與專家匯集開會，針對最新雷射精密加工應用技術互相交流與討論。本年度會議LPM 2011為第12屆，在日本四國高松市舉行。
    本次筆者參加LPM 2011重點為發表論文並與各國專家學者交流，筆者與學生及合作夥伴在LPM 2011共同發表兩篇論文。ISMAB主要由日本及德國發起與主辦，每年舉辦一次，歐亞兩地輪流。今年第12屆LPM由日本JLPS、AIST、RIKEN主辦，地點在高松市國際會議廳，參加人數約有300人左右，論文發表數約有200篇，研討會過程順利且成功。
   筆者搭乘中華航空由台北松山機場飛往日本東京，再轉機至高松市，總共約5小時，再轉公車至高松市的飯店下榻，由飯店搭步行至高松市國際會議廳約15分鐘。
二、與會心得

2011 LPM除主辦國日本參加人數最多，亞洲的台灣、韓國、大陸也有不少人，另外美州與歐洲也有一些人參加。由於會議主要在介紹雷射應用，讓各國學者了解雷射在各領域之應用，並提供相關技術交流之平台，參加此會議讓身為研究人員的我們瞭解，除了理論更應與實際之發展併行，如此才得以讓研究落實而更為有用處。
本次會議研討內容分為27大主題。

1. Fundamental aspects (Dynamics, modeling, simulation, etc.)

2. Process monitoring and control

3. Laser and Photochemistry

4. Laser-based direct-write techniques

5. Ultra-short pulse laser processing

6. VUV laser and X-ray processing

7. Advanced laser processing (Fiber laser, disc laser, FEL, etc.)

8. Micro-patterning and micro-structuring

9. Micro-machining

10. 3-D micro- and nano-fabrication

11. Drilling and cutting

12. Welding and bonding

13. Micro-forming

14. Wafer dicing

15. Marking and trimming

16. Packaging and mounting process

17. Lithography (including EUV source and application)

18. Manufacture of micro devices and systems

19. Film deposition and synthesis of advanced materials (PLD, CVD, etc)

20. Medical and biological applications

21. Optics and systems for laser microprocessing

22. Laser devices

23. Industrial applications

24. Others
25. SP L1) Interactions of liquids and light: Optofluidics and biochips
26. SP L2) Laser induced deposition
27. SP L3) Nanomaterials and nanostructures

Plenary talks與special sessions有3場，演講題目與講員分別為：

Plenary talks
Federico Capasso (Harvard University, USA)
"Quantum Cascade Lasers: high performance compact light sources from the mid-infrared to the far-infrared" (Video Recording)
Ingolf Hertel (Max-Born-Institute, Germany)
"Basics and applications of femtosecond laser interaction with transparent materials"
Wataru Shinohara (SANYO Electric Co., Ltd., Japan)
"Technological trends and laser applications for solar panels"
Special sessions
SP L1
Alan J. Hunt (University of Michigan,USA) 
"Nanomorphing with Ultrafast Lasers and Biomedical Applications"
Hiroshi Yoshikawa (Saitama University,Japan)
"Protein crystallization controlled by femtseocnd laser-induced cavitation bubbles"
SP L2
Scott A. Mathews (The Catholic University of America, USA)
"Characterization of the Laser Decal Transfer Process"
Christof W. Schneider (Paul Scherrer Institut,Switzerland)
"Laser Induced Forward Transfer of Functional Materials: the 
European eLIFT Project"
SP L3
John T. Fourkas (University of Maryland, USA)
"Recent developments in RAPID photolithography"
三、考察參觀活動(無是項活動者省略)

無(略)
四、建議

由本屆會議看來，超快雷射的應用，由以往的飛秒雷射居多的局面，逐漸會回歸到皮秒雷射的應用，主要在於飛秒雷射成本高與維護操作較困難，因此尚未能在工業界生根，所以有相當多的研究會逐漸往皮秒雷射應用發展。另外利用光纖檢測的應用越來越受重視，台灣在這兩個領域均有很扎實的基礎，未來可以深耕這一塊未來的藍海。

五、攜回資料名稱及內容

    1. LPM Conference CD

    2. ISMAB Proceeding

   3. 參加會議之資料
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